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TECAJ "OSNOVE VAKUUMSKE TEHNIKE"

Na InStitutu za elektroniko in wvakuumsko tehni-
ko, pripravljamo ponovitev tedaja predvidoma od
14, do 16. nobembra 83. Kotizacija bo 5.500
din,., Vsak udeleZenec bo prejel zbornik preda-
vanj, ki obsega naslednja poglavja:

1. Pomen in razvoj vakuumske tehnike

2. Fizikalne osnove vakuumske tehnike

3. Rotacijske Erpalke

4, Membranske &rpalke

5. Difuzijske &rpalke

6. Sorpcijske &rpalke

7. Vakuumski spoji in tesnilke

8. Vakuumski sistemi

9. Vakuummetri

lo. Odkrivanje netesnih mest (leak detekcija
11. Vakuumski materiali in delo z njimi

12, Vakuumske tankoplastne tehnologije
13, Pomen povr3in v vakuumski tehniki in

njihova karakterizacija

14, Vakuumska higiena in &isti postopki

15. Doziranje, &iZ&enje in preiskave plinov

Tecaj je namenjen za vse, ki imajo opravka z
vakuumskimi postopki in napravami. Poleg preda-
vanj bo obsegal Se vaje in ogled inStituta.
Prijave na naslov:.Druitvo za vakuumsko tehni-
ko Slovenije, Teslova 30, Ljubljana. Dodatne
informacije po telefonu 263-461 daje organiza-
cijski odbor: Pavli Peter, Nemanié Vinko in
Pregelj Andrej.

VI. JUGOSLOVANSKO-NEMSI SIMPOZIJ O PRIPRAVI
IN RAZVOJU KERAMIKE IN MATERIALOV NA OSNOVI
PRAZKASTE METALURGIJE

(Struga-Ohrid, 11. do 13. april, 1983)

Jugoslovansko-nemski simpoziji o raziskavah in
pripravi sodobnih keramiénih materialov so Ze
tradicionalni. Vr3ijo se izmenidno vsaki dve
leti v Zvezni republiki Nem&iji in Jugoslavi.
ji. Spodbuda za zaletek je bil podpis spo-
razuma o znanstveno tehniénem sodelovanju med
obema deZelama, V ta sporazum Je vkl judeno de-
lo na skupnih projektih, izmenjava strokovnja-
kov in izmenjava informacij o doseZkih razis-
kav na podrojih, ki zanimajo obe strani v ob-
liki simpozijev. V okviru skupne problematike
80 bila opravljena Ze tudi Stevilna diplomska
dela in disertacije kandidatov iz Jugoslavije
in ZRN.

Letos je potekalo jugoslovansko-nemSko srelan-

je v Strugi ob Ohridu pod pokrovitel jstvom Uni-
verze Cirila in Metoda v kopju. lradni jezik
je bila angle&&ina. lokral se je prvié pojavila
tudi zanimiva tematika s podroéja vakuumske
tehnologije. Prof. dr. dr. h.c. G. Petzow, vod-
ja Laboratorija za praskasto metalurgijo na
Max-Planck Institutu za raziskavo
Stuttgartu je imel eno od uvodnih predavanj o

kovin v

spojih kovine s keramiko. Navedene so bile po-
sebne Studije o nafinu spajanja po metodi "so-
lid-state bonding". Vzorci so bili pripravlje-
ni v obliki sendvidev, kjer je bila vmesna
plast med keramiénimi kosi kovinska folija.
Kvaliteta spoja je moéno odvisna od mikrostruk-
ture prehodnega obmodja med krhko keramike in
duktilno kovino., Metoda "solid-state bonding"
obl jublja spoje, ki dosegajo trdnosti delov,

ki jih spajamo. Razvite so bile tudi posebne
metode, ki omogolajo kvantitativno doloéanje
prelomne trdnosti spoja. Ker so raziskave o
spojih keramika-kovina v svetu zaradi pomemb-
nosti izredno potencirane, se zdi pomembna iz-
java prof. Petzov-a, da so v okviru jugoslovan-
sko-nemskega sodelovanja dane vse moZnosti za
sodelovanje jugoslovanskih strokovnjakov pri
raziskavah na tej problematiki v Laboratoriju
za praskasto metalurgijo na Max-Planck Insti-
tutu v Stuttgartu.

Na simpoziju so bili udeleZeni sodelavei nas-
lednjih institucij: InStitut za nuklearne zna-
nosti "B. Kidri&", Vindéa; Center za multidis-
ciplinarne 35tudije, Univerza Beopgrad; Insti-
tut flir Gestinshiittenkunde, RWI'H Aachen; In3ti-
tut "JoZef Stefan; Univerza E. Kardelja, Ljub-
ljana; Institut ftir Material - und Festk®rper-
forschung, Kernforschungszentrum, Karlsruhe;
Max~-Planck Institut flir Materialforschung,
Stuttgart; Institut flir Reaktorwerkstoffe,
KFA, JUlich; Rheine-Westphalian TUV, Essen;
Tehnoloski fakultet, Univerza Skopje in IEVT,
Ljubl jana.

M. Buh

IEVT Ljubljana

Simpozij: VAKUUMSKE TANKE PLASTI - MERILNE METODE
IN SODOENI IZVORI

Dne 19.4.1983 je Drultvo za vakuumsko tehniko
Slovenije v povezavi z zastopstvom zahodno nem-—
Ske firme Leybold-Heraeus in InStitutom za elek-
troniko in vakuumsko tehniko organiziralo enod-
nevni simpozij z zgornjim naslovom in sicer v
veliki predavalnici Kemijskega instituta "Boris
Kidrié" v Ljubljani, Med 8.3%0c in 14 uro so se
zvrstila naslednja predavanja:
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- Meritev debeline tankih plasti s tentnico
na kremenov kristal

- leritev debeline tankih plasti & fotometrom

- Naparevanje tankih plasti z elektronskim
snopom

- Magnetronske katode za velike hitrosti napr-
Sevanja in njihovo elektridno napajanje

Predavali so strokowvnjali firme LH: Melchert,
Dellert in Siegmund, prevajalca pa sta bila

dr. Kansky in tov. Kalan. Snov so podali v po-
vezavi z najnovej3imi proizvodi Leybold Hera-
eus-a na omenjenih podrodjih{ predstavitev so
poZivili z mnogimi diapozitivi, z vzorci in bo-
gatim prospektnim materialom. V uvodu so propa-
gandno opisali doseZke in uspehe svoje firme,
ki je eden najvedjih vakuumskih koncernov na
svetu. Zanimiva je bila tudi njihova ugotovi-
tev, da kljub znakom gospodarskih teZav po ce-
lem svetu, ni opaziti pomanjkanja dela za pro-
izvajalce vakuumskih elementov, naprav in sis-
temov; pri njih n.pr. imajo za leto 1984 Ze se-
daj (v aprilu) narodil pribliZno 14 % ved kot
za letos.

Simpozij je bil istodasno ponovna potrditev
dobrega sodelovanja med LH in DVIS, kar je bi-
lo lepo omenjeno v pozdravnem nagovoru predsed-
nika druStva mgr. Zalarja in predstavnika gos-

tov g. Melchert-a. Ob zakljudku so gostje Drud-

tvu za vak. tehniko Slovenije podarili rotacij-
sko &rpalko LH-S 1,5 za tehnidno izobraZevalne
namene.

Poleg obvestil posameznikom na IEVT, je bilo za
simpozij poslanih 3e okrog loo vabil na razlid-
ne naslove v SRS. UdeleZba je bila precej manj-
S5a, vendar zadovoljiva, saj je bilo poslu3alcev

blizu 50. Z zanimanjem so sledili vsebini in so-

delowali z vpraSanji. V odmorih smo imeli lepo
moZnost spoznati se med seboj in ob pogovoru o
podobnih problemih navezati stike za sodelovan-
Jje v bodode.

Andrej Pregel
IEVT, Ljubljana

POSVETOVANJE MIEL 83 V ZAGREBU

Strokovna sekcija za elektronske sestavne dele.
mikroelektroniko in materiale - SSESD pri Jugo-
slovanski zvezi za ETAN, ki ima svo] sedeZ v
Ljubljani, organizira Ze vrsto let strokovna
posvetovanja o mikroelektroniki. Posvetovanjie
je vedno v drugem centru elektronske industri-
Jje v Jugoslaviji. Doslej so bila gostitelj pos-

vetovanj po vrstnem redu slede®a mesta: Ljublja-
na - 1965, Zagreb - 1974, Ni§ - 1974, Ijublja-
na - 1976, Banja Luka - 1977, Zagreb - 1978,
Beograd - 1979, Ni3 - 1980, Ljubljana - 1981,
Banja Luka - 1982, Zagreb - 1983.

Leto3nje XI. Jugoslovansko posvetovanje o mik-
roelektroniki MIEL 83 je bilo v Zagrebu na
Elektrotehniski fakulteti od 25. do 27. apri-
la 1983. Lokalna organizatorja sta bila RO RIZ-

KOMEL OOUR Tvornica poluvodida in Elektrotehnidki

fakultet vseudiliita u Zagrebu.

Osrednje teme posvetovanja so bile: monolitna

integrirana vezja, hibridna integrirana vezja,
polvodniski senzorji, prikazovalniki in elek-

tronski elementi iz Ga As. Prijavljenih je bi-
lo 58 referatov, od tega 9 iz inozemstva.

Uvodna predavanja so imeli:

- B. Murari iz 3GS - ATES, Milano: Linear Po-
wer Integrated circuits

- P.L. Kriby iz Welwyn Electronics, Ltd.,
Bedlington: Microelektronics - Its Future
Role

- K.H. Zschauer, Siemens, Miinchen:
and Technology on GaAs

Devices

Letos je bilo posvetovanje zastopano prvid z
mednarodnimi referati, kar gre prav gotovo zah-
vala organizatorjem iz Zagreba in predsedniku
SSESD dr. Rudiju Rodaku, ki se globoko zaveda
pomena povezovanja strokovnjakov v mednarodnem
prostoru, predvsem Se sedaj, ko so marsikomu
zaprta vrata za tovrstno seznanjanje s tehno-
loSkim razvojem v svetu izven nasSe domovine.
Hkrati je takSno posvetovanje tudi priloZnost
za primerjavo doseZzkov domafe industrije z do-
seiki v svetu in konfno je to tudi potrditev
druzbenega pomena in vloge mikroelektronike
pri nas.

Referati, razporejeni v sekcije, so pokrivali
celotno podro&je od tehnologij, uporabe pol-
prevodnikov do teoretiénih del. Pred posveto-
vanjem je bil izdan zbornik referatov.

Pogvetovanje je spremljala razstava strokovne
literature Juposlovanskih avtorjev na temo
"mikroelektronske komponente in tehnologija".
Proizvajaleci mikroelektronskih komponent pa so
razstavili svoje proizvode.

V okviru posvetovanja je bila organizirana

27. aprila 1983 tudi okrogla miza z naslovom
"VisokoScolski 3tudij elektronike in deleZ mik-
roelektronike v njem". Na posvetu, ki ga je
vodil prof. dr. Petar Biljanovié, so se zbrali
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predstavniki skoraj vseh fakultet v Jugoslavi-
Jji, kakor tudi predstavniki nekaterih organi-
zacij zdruZenega dela, ki se bavijo z mikro-
elektroniko.

Najprej je bil podan pregled visokoZolskega
Studija pri nas. Prof. Kirby iz Velike Brita-
nije, ki se je tudi udeleZil posveta, je pojas-
nil prisotnim organiziranje tovrstnega Studija
pri njih. Poudaril je, da je potrebno pri njih
pripisati dober napredek elektronike dobremu
sodelovanju industrije in fakultet. Precejinjo
veljavo ima podiplomski Studij, ki Sola stro-
kovnjake za industrijo. Podiplomci seveda de-
lajo med Btudijem na fakultetah. V Veliki Bri-
taniji je znanstveno pedagoska organiziranost
specializirana na posamezna podrodja mikroelek-
tronike. Tri do 3tiri fakultete so povezane z
enim zmogljivim radunalniskim (CAD) centrom.

Sledila je diskusija skoraj vseh prisotnih.
Bili so enotnega mnenja, da morajo inZ¥enirji
zaradi danasnjega hitrega razvoja tehnologije
neprestano slediti temu razvoju. Povdarjeno
Je bilo, da Ze kje, potem je treba prav pri
Solanju kadrov za mikroelektroniko Solati in-
Zenirje za jutri in ne za danes. Posebej je
bile povdarjeno, da bi se morali industrija,
fakultete in in3tituti Se tesneje povezati,
Ce Zelimo slediti napredku mikroelektronike.

Na koncu smo se prisotni domenili, da bomo v
informacije SSESD objavljali &lanke, preko ka-
terih bomo na sprejemljiv nadin podajali infor-
macije o novostih s podrodja mikroelektronike
za vse, tudi za tiste, ki nimajo fakultetne
izobrazbe. Clanke bodo pripravili profesorji

z vseh fakultet v Jugoslaviji.

Alojzij Keber, dipl.ing.
S8ESD, Ljubljana

MELECON *83 V ATENAH

Melecon je elektrotehniéna konferenca medite-
ranskih deZel in je organizirana vsako drugo
leto. Prireja jo sekcija mednarodne elektroteh-—
niéne zveze IEEE, ki zavzema Evropo,.Afriko in
del Azije. Konferenca, ki sem se je udeleZil v
maju 1983 je imela za glavni temi energijo in
informacijske sisteme.

Na njej sem imel referat z naslovom "Sn0,/n-Si
solar cell", ki je vzbudil nekaj zanimanja, po-
sebej pri A. Luque vodji inét;tuta za sonéno
energijo v Spaniji. Prvo uvodno predavanje je
imel I. Guimaraes iz Portugalske z naslovom

"Advanced Solar Cells". Povedal je da izdelu-
jejo amorfne sonine celice s 5% izkoristkom
povriine 1 dm2 v 1/2 ure. Z njim seu se dogovo~
ril, da lahko pridem k njim na strokovno izpo-
polnjevanje, kar je v zvezi z mojo nalogo iz
programa "Novi vir energije! V prvem delu sta
bili zanimivi predavanji Se o zniZanju plastne
upornosti Si 2z uporabo mikrovalov (Francozi)
in o vplivu getranja z Ar pri ionsko implati-
ranih sondnih celicah (JuZna Afrika). Popol-
dansko uvodno predavanje je imel A. Luque z
naslovom "Photovaltaic Concentration"., Povedal
je, da so od nedavnega dostopni komercialni
koncentratorski sistemi in pokazal je diapozi-
tive take elektrarne - celo polje v Saudski
Arabi;i za potrebe ene vasi., Postavili bodo
2000 takih elektrarn. Uporabljajo Fresnelove
lede, celice povrSine 1 c¢m“ hladijo z veodo,
elektriéni bakreni vodi pa so skoraj tako de-
beli kot vodi za hlajenje. Celica 1 cm2 pri
ojadanju loo x daje 4 A, Izkoristek se 3Ze po-
veda z uporabo spektralnega razdeljevalca
svetlobe, kratkovalavna svetloba gre k GaAlAs
celici dolgo valovna pa k Si sonéni celici.

Milan Tasevski dipl. ing

IEVT 1jubljana

XIX. JUGOSLOVANSKI SIMPOZIJ © EIEETRONSKIH
SESTAVNIH DELIH IN MATERIALIE B5D-83

Strokovna sekcija za elektronske sestavne dele,
mikroelektroniko in materiale - SSESD pri Jugo-
slovanskem zdruZenju za ETAN je priredila sku-
paj z Elektrotehnifko zvezo Slovenije 3. in 4.
oktobra 1983 ob razstavi Sodobna elektronika 83
na Gospodarskem razstavis®u v Ljudljani XIX.
Jugoslovanski simpozi]j o elektronskih sestav-
nih delih in materialih SD 83.

Na simpoziju je bilo prebranih dvaintrideset
referatov. Povdarek letoSnjega simpozija je bil
na obravnavi problematike elektromehanskih ses-
tavnih delov. Tovrstna tematika je bila prika-
zana v osmih referatih, ki so obravnavali: pre-
iskave atmosfere v hermetifnih relejih, elek~
tromehaniinekonstrukeije v AX-tehrologiji, iz-
biro sistema kora&nih motorjev, merilno letev,
montaZo jedernega magneta, ocenjevanje magnet-
nih razmer v proZilnem releju za tokovno za3&it-
no stikalo, analizo mehanskega momenta prek-
lopne hitrosti in obloka pri vrtljivih preklop-
nikih in fleksibilne prevodnike ter prevodnike
za notranjo monta%o, ki so bili atestirani v
renomiranih indtitutih v Evropi in Ameriki. V
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uvodu v to problematiko je bil podan referat o
perspektivi elektromehanskih in mehanskih de-
lov do leta 2o000.

V ostalih referatih so referenti predstavili
splodno problematiko tehnolofkih problemov pri
raziskavah, razvoju in izdelavi elementov za
elektroniko.

Simpozija sta se udeleZila tudi referenta iz
Zvezne republike Nemdije in Poljske.

Organizatorji“;d“izdali pred zadetkom simpozi-
ja zbornik referatov.

Medtem, ko so bili raziskovalni instituti in
razvojni instituti organizacij zdruZenega dela
dobro zastopani, je bilo éutiti premajhno ude-
leZbo uporabnikov elektronskih sestavnih delov.
Kljub temu lahko priStevamo leto3nji simpozij
med tiste strokovne manifestacije, ki so dopri-
nesle svoj deleZ k zbliZanju in medsebojnemu
povezovanju strokovnjakov iz vse Jugoslavije,
kar je v dana3njih dneh Se kako pomembno.

PRODUCTRONICA 83

V &asu od 8. do 12. novembra 1983 bo v Minchnu
letos %e 5. mednarodni sejem opreme za elekt-
ronsko-industrijo. PRODUCTRONICA, kot se sejem
imenuje, je na sporedu vsako drugo leto, vsako
drugo leto pa je ob tem asu v Miinchnu razsta-
va ELECTRONICA. Zadnji sejem leta 1981 je ob-
segal skupno povrdino 55.550 e razstaviséne-
ga prostora, ki so ga zasedli Qo4 razstavljal-
ei iz 21. deZel. Sejem je obiskalo 3%7.o000 stro-
kownjakov iz 53. deZel. Ti podatki kaZejo na
svetovno razseznost in veljavo sejma, zato je
le-ta prav gotovo in Ze kako pomemben tudi za
nasSe strokovnjake.

LetoSnji sejem bo po tematiki razdeljen na
sledefe sektorje:

- naprave in pripomolki za izdelavo elementov
iz trdnih snovi in hibridov

- naprave in pripomolki za izdelavo plo3éic
tiskanih vezi]

- naprave in pripomodki za gradnjo elektronskih
aparatur

-~ naprave in pripomodki za splo3no proizvodnjo
in navijalno tehniko

- merilne naprave za zagotavljanje kvalitete in
kontrolo

Ustrezno tematiki posameznega sektorja bodo
sejem spremljala tudi slededa strokovna pos-

vetovanja:

- materigli za tehnologije trdnih snovij; novi
postopki za izdelavo debelih plasti

- raprave in postopki za kemijsko obdelavo;
galvanotehnika za elakironil:

- izvedbe sestawvnih delov, postopki in naprave;
novosti konektorske tehnike

- nove metode v navijalni tehnikij;naprave za
kontrolo pri gradnji instrumentov

- novi nadini opremljanja industrijskih pogo-
nov z instrumentij; uporaba LWL sistemov

éeprav med zgora] nasStetimi naslovi ni posebe]
omenjena vakuumska tehnika, je sejem dokaj za-
nimiv tudi za strokovnjake s podroéja vakuum-
skih tehnologij.

Strokovna sekcija za elektronske sestavme dele,
mikroelektroniko in materiale pri Jugoslovan-
ski zvezi za ETAN bo priredila, kot Ze vrsto
let doslej, strokovno ekskurzijo na PRODUCTRO-
NICO 83. SSESD vas vabi, da se nam pridruZite
na strokovnem potovanju v Minchen.

Alojzij Keber, dipl.ing.

SSESD, Ljubljan

YUSEM-83

Od 26. do 28.5.1983 je bil v Kranjski gori

4. jugoslovanski simpozij o elektronski mikro -
skopiji, fUSEM-83, Organiziralo ga je Drudtvo
za elektronsko mikroskopijo iz Ljubljiane, v
sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Institu-
tom J.5tefan, InStitutom za biologijo, Univer-
zo E. Kardelja v Ljubljani in SZ-Metalurdkim
inStitutom. Referate in posterje na koncresu,
prav tako pa poglavja v zborniku so razdelil:
na naslednja podroja: biologija celice, kli-
ni¢na in eksperimentalna patalogija, mikrobi-
ologija in materiali, V zborniku zdbrani refe-
rati so vedinoma s podrodja medicine, najza-
nimive jSa za vakuumiste pa so vsekakor dela
zbrana v poglavju "Materiali", ki obsega 4
uvodna predavanja in 31 raz3irjenih povzetkov.
Ta dela so s podrodja elektronske mikroskopi-
Jje, TEM in SEM, elektronske mikroanalize, spek-
troskopije Augerjevih elektronov in nekaj s
podroéja rtg. in elektronske difrakcije. V raz-
§irjenih povzetkih je prikazana uporabnost teh
metod pri preiskavah materialov: kovin, rud,
mineralov, tekstila in barv. Na razpravi za
okroglo mizo z delovnim naslovom "Opremljenost
na podroéju elektronske mikroskopije in mikro-
analize v Jugoslaviji" je bilo ugotovljeno, da



na tem podrocju teZko sledimo razvoju v svetu
zaradi zastarele opreme, neorganiziranepga ser-
visiranja naprav in nenadrtnega Solanja mladih
strokovnjakov. Vsled tega so se udeleZenci ok- A. Zalar
rogle mize dogovorili za nekatere akcije, ki

naj bi v Jumoslaviji omorocile nadal jni razvoj
elektronske mikroskopije.
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